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(54) SCROLLPUMPE MIT VERBESSERTEM ZUGANG ZUM ANSAUGBEREICH ZU 
MONTAGEZWECKEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Scroll-
pumpe mit einem Gehäuse und einem in dem Gehäuse
befindlichen Orbiter, der eine Trägerplatte und eine sich
von der Trägerplatte erstreckende Spirale aufweist. In
der Trägerplatte sind mehrere Durchgangsöffnungen

ausgebildet, durch die ein Gehäusebereich, der sich auf
einer der Spirale des Orbiters abgewandten Seite der
Trägerplatte befindet, für ein Werkzeug zu Montagezwe-
cken zugänglich ist
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